
Inauguración de sistema de pasaportes in situ en la Embajada de El
Salvador en Bélice

Ministerio de Relaciones Exteriores

Institución: Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre o título del
viaje:

Inauguración de sistema de pasaportes in situ en la
Embajada de El Salvador en Bélice

Funcionario que viaja: Elsy Judith Vasquez

Cargo del funcionario: Directora de Enlace y Gestión Comunitaria

Destino: Belice

Fecha de salida: 12/05/2021

Fecha de regreso: 16/05/2021

Valor del pasaje: $738.27

Pasaje pagado con: Fondos institucionales

Valor de los viáticos: $480.00

Viáticos pagado con: Fondos institucionales

Otros gastos: $225.00

Otros gastos pagado
con:

Fondos institucionales

Objetivos del viaje: Llevar a cabo la inauguración del sistema de pasaporte in
situ lo que permitirá dar un servicio inmediato a la
necesidad de obtener el pasaporte de manera expedita,
generando ahorro en nuestros connacionales y rapidez en
los trámites que realizan en la representación
Diplomática y Consular. Asimismo, se sostendrán
encuentros con la comunidad salvadoreña en las distintas
ciudades que se visitarán, como parte de los
acercamientos del Gobierno para trabajar de la mano con
toda la población dentro y fuera de nuestras fronteras
patrias, creando un vínculo para que sean parte del
desarrollo de nuestro país como agentes de cambio en sus
comunidades de origen, así como escuchar sus necesidades,
propuestas, desafíos que se enfrentan en el exterior y
generar espacios de diálogo que permitan el acercamiento
de los beneficios que se impulsan desde esta Cartera de
Estado. Se verificarán las condiciones de nuestros
connacionales en los centros de detención para conocer
los procesos de recepción y atención a las necesidades de
nuestros connacionales, en el marco de atención y
protección de población migrante en todo el ciclo
migratorio

Observaciones: .
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